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引  言

  本规范是针对三角法测量的激光测微仪校准制定的计量技术规范。
本规范的编写是以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—

2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础

和依据新制定的计量技术规范。
本规范为首次发布。
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激光测微仪校准规范

1 范围

本规范适用于采用光学三角法测量的激光测微仪的校准。

2 引用文件

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

激光测微仪 (以下简称测微仪)是一种利用光学三角法测量原理,测量物体位移

(尺寸)变化的测量仪器,主要由激光光源、透镜、光学阵列接收部件、信号转换电路

等组成。由激光光源发出的激光束,垂直照射到被测物体表面形成光斑,然后从另一角

度对物体表面的激光光斑进行成像,由接收部件对其进行瞄准并记忆。当被测物表面位

置沿激光轴线方向产生位移后,光学阵列接收部件感受到光斑的位置变化,将变化量换

算成位移变化ΔL,再通过信号转换系统显示出位移量,其工作原理见图1。

测微仪主要用于装备制造加工中表面尺寸变化、高速旋转部件的抖动、晃动和振动

量等参数的非接触测量。

图1 激光测微仪工作原理图

1—被测物远端位置;2—被测物近端位置;3—激光器;4—透镜;

5—测微仪主体;6—光学阵列接收部件;7—控制与信号处理器及显示
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